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Publication / In Japanese Only.

	生産研年次要覧の「Ｆ．調査報告等」分類に相当

	ただし、生産研究 (Seisan Kenkyu) は「Ａ．生研報告、生産研究」分類


Year 2024†

	科研費基盤（Ｂ）報告書、「振動発電素子の長期信頼性改善のためのエレクトレット劣化メカニズム解明」（21H0127）、年吉　洋、２０２１年度〜２０２３年度（提出予定）
	戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）研究領域「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」研究課題「ＭＥＭＳ振動発電を用いたパーペチュアル・エレクトロニクス」（JPMJCR19Q2）研究終了報告書（研究期間２０１９年４月〜２０２３年３月、追加支援により１年間延長）、研究代表者：年吉　洋（国立大学法人東京大学　生産技術研究所、教授）



↑
Year 2023†

	戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）研究領域「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」研究課題「ＭＥＭＳ振動発電を用いたパーペチュアル・エレクトロニクス」（JPMJCR19Q2）研究終了報告書（研究期間２０１９年４月～２０２３年３月）、研究代表者：年吉　洋（国立大学法人東京大学 生産技術研究所、教授）



↑
Year 2022†


↑
Year 2021†

	科研費基盤（Ｂ）報告書、「チップ内で電力を自給自足するマイクロエレクトロニクス」（18H01490）、年吉　洋、２０１８年度〜２０２０年度



↑
Year 2020†


↑
year 2019†

	戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）研究領域「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」研究課題「エレクトレットＭＥＭＳ振動・トライボ発電」（JPMJCR15Q4）研究終了報告書（研究期間２０１６年１２月～２０１９年３月）、研究代表者：年吉　洋（国立大学法人東京大学 生産技術研究所、教授）



↑
Year 2018†

	科研費基盤（Ｂ）報告書、「ＭＥＭＳ可変共振子アレイによるテラヘルツ光空間変調デバイス」（15H03984）、年吉　洋、２０１５年度〜２０１７年度



↑
Year 2017†


↑
Year 2016†

	Yumi Hirano and Hiroshi Toshiyoshi, "D7.3 – Comparative case study : a comprehensive study report of European requirements for international laboratories," EU-FP7 Program EUJO-LIMMS (FP7-295089) Deliverable for Task 7.3 Discussion and Analysis on legal protocols of European Institutions, May 30, 2016.



↑
Year 2015†

	ＪＳＴ研究開発戦略センター編・研究開発の俯瞰報告書「情報科学技術分野（２０１５年）」CDS-FY2015-FR-04（3.2.2 ＭＥＭＳデバイス技術、担当 pp. 95-100）



↑
Year 2014†

	Yumi Hirano and Hiroshi Toshiyoshi, "D7.2 – Comparative case study : a comprehensive study report of European requirements for international laboratories," EU-FP7 Program EUJO-LIMMS (FP7-295089) Deliverable for Task 7.2 Discussion and Analysis on legal protocols of European Institutions, Nov. 30, 2014.
	年吉　洋、「The 6th International Symposium on Microchemistry and Microsystems 国際会議報告」電気学会Ｅ部門誌、２０１４年１０月号



↑
Year 2013†

	Yumi Hirano and Hiroshi Toshiyoshi, "D7.1 – LIMMS Case study : a comprehensive study report on the establishment procedure of LIMMS/CNRS&UT-IIS (UMI-2820)," EU-FP7 Program EUJO-LIMMS (FP7-295089) Deliverable for Task 7.1 Analysis of LIMMS/CNRS&UT-IIS institutional arrangement between CNRS and UT-IIS, May 31, 2013.
	年吉　洋、「2013 IEEE International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN2013) 国際会議報告」 IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, Vol. 133 (2013) No. 12 P NL12_1
	平成２４年度経済産業省・ＮＥＤＯ委託業務「ＭＥＭＳ分野の革新的デバイスに関する調査及び技術戦略マップ改訂と国際化に向けた検討」技術戦略マップ策定委員会報告書（Ａ４版、合計１７ページ、非公開資料）
	平成２４年度・経済産業省委託業務（安全保障貿易管理対策事業）「デュアルユース技術調査検討会」報告書　ＭＥＭＳ編（Ａ４版、合計７５ページ、非公開資料）



↑
Year 2010†

	年吉　洋、「4-1-1 ＭＥＭＳ光学系」　財団法人光産業技術振興協会、ユビキタスレーザディスプレイ（ＵＬＤ）技術調査研究委員会　報告書、２０１０年３月



↑
Year 2008†

	アレクサンダー・チェコフスキー、大平康隆、大塚由紀子、平川一彦、年吉　洋、「液中でのレーザ励起プラズマによる３次元カラー画像表示器」生産研究 vol. 60, no. 3, 2008, pp. 123-126.



↑
Year 2007†

	科研費基盤Ｂ報告書（備忘）
	年吉光メカトロニクスプロジェクト研究概要集、年吉　洋（プロジェクトリーダー）、平成２０年３月４日（財団法人神奈川科学技術アカデミー）、計136頁.
	「ＲＦ−ＭＥＭＳスイッチによる移相器の現状」（分担　年吉洋） 平成１９年度太陽光発電利用促進技術調査成果報告書別冊　システム専門委員会報告書／発送電技術専門委員会報告書、平成２０年３月（財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構）pp.26-33.



↑
Year 2006†

	学振ＣＭＯＳ委員会（備忘）



↑
Year 2004†

	Hiroshi Toshiyoshi and Vincent Senez, "Co-Directors' Remark on LIMMS Special Issue," 東京大学生産技術研究所　生産研究　第56巻　第１号　（日仏共同研究ラボ LIMMS = Laboratory for Integrated Micro Mechatronic Systems に関する特集号の巻頭言）, 2004年1月．
	「マスストレージシステムのための超精密超高速サーボ技術」　マスストレージシステムのための超精密超高速サーボ技術調査専門委員会編，2004年3月，電気学会技術報告　第９５６号　（5.3 シリコンマイクロマシニングによる静電駆動ピギーバックアクチュエータ pp.62-64）．
	O. Solgaard, J. Talghader, H. Toshiyoshi, H. Kopola, "Introduction to the Issue on Optical Microsystems," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Volume 10, Issue 3, May-June 2004, pp. 433-434



↑
Year 2003†

	「新機能性材料のNEMSへの展開に関する調査研究事業報告書」平成１５年度　日本機械工業連合会　報告書　（日機連15先端-5）　財団法人マイクロマシンセンター　新機能性材料のNEMSへの展開に関する調査研究委員会　（第４章　新機能性材料を必要とするMEMS/NEMS応用に関する調査研究，4.2.1 RFMEMS, 4.3.1 フォトニック結晶とNEMSの融合，4.3.6 スキャニングプローブのデータストレージ応用）



↑
Year 2002†

	Hiroshi Toshiyoshi, "A Study on Device Design Strategy for MEMS Fiberoptic Switches," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo), vol. 54, no.2, 2002 (in Japanese).



↑
Year 2001†

	Hiroshi Toshiyoshi, Guo-Dung John Su, Jason LaCosse, Ming C. Wu, "Micro Optical Scanners of Photoresist Reflow Lens on MEMS XY-Stage," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo), vol. 53, No. 2 (2001.2), pp. 91-95.
	Daisuke Saya, Kimitake Fukushima, Hiroshi Toshiyoshi, Gen Hashiguchi, Hiroyuki Fujita, Hideki Kawakatsu, "Fabrication of Nanometric Oscillators," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo), vol. 53, No. 2 (2001.2), pp. 135-138.
	Kimitake Fukushima, Daisuke Saya, Hiroshi Toshiyoshi, Hiroyuki Fujita, Hideki Kawaktsu, "Characterization of Silicon Nanocantilevers," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo), vol. 53, No. 2 (2001.2), pp. 139-142.
	Kouichi Yamashita, Hiroyuki Fujita, Hiroshi Toshiyoshi, "Fabrication and Characterization of Acoustic Frequency Analysis Sensors made of SOI Wafers," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo), vol. 53, No. 2 (2001.2), pp. 143-146. (in Japanese)



↑
Year 1999†

	H. Kawakatsu, H. Toshiyoshi, D. Saya, H. Fujita "Fabrication Technique of Nanometri Mechanical Oscillator," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo) vol. 51 (no. 8), Aug. 1999, p. 663.
	H. Toshiyoshi, D. Kobayashi, M. Mita, G. Hashiguchi, H. Fujita, J. Endo, Y. Wada, "Step Motion Actuators by Silicon Micromachining," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo) vol. 51 (no. 8), Aug. 1999, p. 647 (in Japanese).
	Jean Podlecki,k Masao Nshioka, Hiroshi Toshiyoshi, Yasuhiko Arakawa, Hiroyuki Fujita, "Tunable Vertical Cavity laser and Photodetector for Free Space Interconnection," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo) vol. 51 (no. 8), Aug, 1999, p. 626.



↑
Year 1998†

	K. S. Chun, G. Hashiguchi, H. Toshiyoshi, H. Fujita, "Fabrication of The Micro-Capillary Array for DNA Injection," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo) vol. 50, No. 3 (1998) (in Japanese).



↑
Year 1997†

	Eric Bonotte, Christophe Gorecki, Hiroshi Toshiyoshi, Hiroyuki Fujita, Hideki Kawakatsu, "Integrated Optics on Silicon: A MEMS Compatibility," Seisan Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo), vol. 49, No.12 (1997) pp.6-10.
	Hiroshi Toshiyoshi, Yoshio Mita, Minoru Ogawa, Hiroyuki Fujita, "Micro Electrical Connectors by Silicon Anisotropic Etching," Seisan-Kenkyu (Monthly Journal of Institute of Industrial Science, University of Tokyo) vol. 49, No.12 (1997) pp.14-16.
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